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摘要(译)

提供了一种高可靠性的垂直取向膜，用于在与基板法线方向稍微倾斜的
方向上对准显示用液晶分子，以及制造垂直取向膜的方法。在透明基板
上形成由液晶单体构成的层，该液晶单体具有结晶骨架，并且具有使结
晶骨架垂直于具有不同材料和可聚合特性的界面排列的特性。在保持液
晶状态的同时施加磁场，从而液晶单体的液晶框架在与基板的法线方向
稍微倾斜的方向上排列。在这种状态下，液晶单体聚合，形成由未反应
的液晶单体和液晶单体聚合物组成的配合物形成的硬化层作为垂直取向
膜。
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